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Abstrakt: V posledni dobé dochézi k rychlému rozvoji aplikaci sirokého spektra perio-

dickych i aperiodickych mikro a nanostruktur v rtiznych oblastech védy a primyslu.
S tim souvisi i potfeba efektivni realizace konkrétnich struktur. V soucasnosti exis-
tuje pomérné Siroka skala metod vyuzitelnych v této oblasti, které se lisi svoji na-
rocnosti, flexibilitou, kvalitou vyslednych struktur, atd. V pfipadé potieby realizace
obecnych mikro a nanostruktur, obsahujicich jak piisné periodické c¢asti, tak aperio-
dické prvky, jsou Casto vyuzivany techniky piimého zapisu pomoci laserovych nebo
elektronovych svazki, kdy dochazi k pocitacem tizené expozici struktury pfesné
podle pozadavkl zadani. I kdyz tyto techniky umoznuji realizaci velice obecnych
struktur, jsou ve srovnani s jinymi metodami velice ¢asové a finanéné narocné a
nejsou tak obecné vhodné pro realizaci struktur s velkou plochou. Neékteré apli-
kace navic vyzaduji realizaci plné tfidimenzionélnich struktur, které jsou naptiklad
pomoci elektronové litografie dosazitelné pouze za cenu omezené geometrie a ex-
trémnich nakladd. Zajimavy kompromis nabizi laserové techniky, které umoznuji
snizit naklady na realizaci, jsou pouzitelné pro vytvareni 3D struktur a také pro ex-
pozici vétsich ploch. V posledni dobé se navic objevily techniky umoziujici zdsadné
zvysit rozliSeni dosazitelné laserovym zapisem, a to dokonce za hranici difrakéniho
limitu. Z téchto divodi lze povazovat primy laserovy zapis za perspektivni v oblasti
realizace optickych mikro a nanostruktur.

Cilem bakalarské prace bude v prvni fazi prostudovat techniky primého laserového
zapisu a provést resersi v této oblasti. Pozornost bude vénovana zejména dosazeni
vysokého rozliSeni zapisu a moznosti realizace struktur v objemu. Ve druhé casti
bude probihat experimentalni ¢innost s vyuzitim laserového zapisovace zkonstruo-
vaného na pracovisti KFE. Cilem bude modifikace zafizeni na zakladé novych po-
znatkid a adaptace procesu pro expozici 3D struktur. Nakonec bude v ramci prace
realizovana sada vybranych mikrostruktur demonstrujicich moznosti technologie v
dané oblasti.
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